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(54) Sposéb oczyszczania zabrudzonych
i/lub skorodowanych powierzchni szklanych
oraz kompozycja srodkéw czyszczacych
te powierzchnie szklane

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposob oczyszczenia zabrudzo-
nych i/lub korodowanych powierzchni szklanych za pomoca prepa-
ratéw chemicznych polegajacy na tym, ze prowadzi sie go na linii
technologicznej ztozonej z myjki mechanicznej korzystnie tréjko-
morowej, potaczonej funkcjonalnie z jedng wspdlng wanng oraz
z prasg filtracyjng pracujacych w obiegu zamknietym, przy czym
proces ten realizuje sie w trzech kolejno nastepujacych po sobie
etapach polegajacych na tym, ze w pierwszym etapie w myjce au-
tomatycznej odpornej na dziatanie kwaséw dokonuje sie zwilzania
umieszczonej w niej zabrudzonej i/lub skorodowanej ptyty szklanej
kwasna kompozycja technologiczng zawierajaca jony fluorowodor-
kowe, po czym tak zwilzong ptyte szklana przemieszcza sie do dru-
giej komory tej myjki, gdzie w drugim etapie tego procesu doko-
nuje sie mycia neutralizujgcego zwilzonej uprzednio powierzchni
szklanej za pomocg kompozycji o pH=75-8,5, a nastepnie doko-
nuje sie mycia tej powierzchni czystg wodg, po czym tak umyta
ptyte szklang przemieszcza sie na kolejne stanowisko robocze tej
myjki, na ktérym w trzecim etapie tego procesu ptyte j poddaje
sie suszeniu mechanicznemu korzystnie w temperaturze wyno-
szacej 20-100°C. Przedmiotem zgtoszenia jest rowniez kompozycja
srodkéw do oczyszczenia zabrudzonych i/lub skorodowanych po-
wierzchni szklanych.

(7 zastrzezery)
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(71)  POLITECHNIKA SWIETOKRZYSKA, Kielce
(72) SZEWCZYK STANISEAW; PIOTROWSKI JERZY

(54) Sposob utylizacji odpaddéw komunalnych
na sktadowisku

(57) Sposéb polegajacy na tym, ze odpady lezakujace przez ozna-
czony czas w sektorach poczynajac od najwczesniej napetnionych
usuwa sie ze sktadowiska i poddaje segregadji i zagospodarowaniu,
charakteryzuje sie tym, ze podtoze (3) sektora, z ktdrego usuniete
zostaty odpady (2) poddaje sie uprawowemu 0czyszczaniu po-
przez uprawe roslin, korzystnie energetycznych, przez co najmniej
dwa lata, po czym sektor ponownie napetnienia sie odpadami. Ko-
rzystnie, grubos¢ warstwy sktadowanych odpaddw (2) w sektorze
nie przekracza jednego metra, a odpady (2) po rozplantowaniu
przykrywa sie warstwa kompostu (1) korzystnie o grubosci 0,1 m
uzyskanego z segregacji odpaddw po lezakowaniu przy czym trzy
pierwsze sektory przy rozpoczeciu pracy sktadowiska przykrywa
sie humusem.
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(6 zastrzezen)
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(51) B09B 3/00(2006.01)
B29B 17/00(2006.01)

(71) WOJTOWICZ PIOTR, Ochotnica Dolna;
MAREK SIKORA, Chrzanéw
(72) WOITOWICZ PIOTR; SIKORA MAREK
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(54) Sposoéb wytwarzania rur z pouzytkowych butelek
z poli(tereftalanu etylenu) - PET

(57) Sposéb wytwarzania, rur (5) z pouzytkowych butelek z poli-
(tereftalanu etylenu) - PET polega na tym, ze w otrzymane z pouzyt-
kowych butelek z poli(tereftalanu etylenu) - PET tuby (1) sg naktada-
ne na wzornik (4), a nastepnie ogrzewane kolejno lub rownoczesnie
za pomocg goracego medium i/lub promieniowania cieplnego
do temperatury, w ktérej nastepuje skurcz materiatu i przylgniecie
tub (1) do wzornika (4), a nastepnie schtadzane.

(3 zastrzezenia)
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(51) B21B 23/00(2006.01)
B21B 19/10(2006.01)
B21C 1/22(2006.01)

(71) BWIPOLAND TECHNOLOGIES SPOtKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Krakow
(72) PABIN TOMASZ

(54) Sposob wytwarzania elementéw rurowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposob wytwarzania elemen-
téw rurowych obejmujacy etapy umieszczenia elementu rurowe-
go przed matryca (2) przeciagarki w tulei prowadzacej utozonej
wspétliniowo do matrycy przeciagarki oraz osiowego przeciggania
elementu rurowego przez matryce przeciagarki za posrednictwem
trzpienia wywierajgcego nacisk osiowy na obwodowg krawedz
rury. Sposéb ten charakteryzuje sie tym, ze trzpien (3) zaopatrzony
jest w koncowke majaca obszar zwezajacy sie stozkowo, przy czym
co najmniej na odcinku tego obszaru jego srednica jest mniejsza
od $rednicy wewnetrznej elementu rurowego, a koricowka trzpie-
nia wsuwana jest w element rurowy przed etapem osiowego
przeciggania, zas matryca przeciggarki zawiera obszar formujacy
i znajdujacy sie za nim w kierunku przeciagania obszar kalibruja-
cy, przy czym obszar formujacy zweza sie stozkowo, a co najmniej
na odcinku tego obszaru jego srednica jest réwna lub wieksza
od $rednicy zewnetrznej elementu rurowego, a obszar kalibrujacy
ma zasadniczo statg Srednice.

(2 zastrzezenia)
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(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) MILENIN ANDRZEJ; KUSTRA PIOTR

(54) Sposoéb i urzadzenie do realizacji procesu ciggnienia
cienkich drutéw z niskoplastycznych stopéw
magnezu

(57) Sposdb ciagnienia cienkich drutéw z niskoplastycznych sto-
pdw magnezu, charakteryzuje sie tym, ze wstepnie ogrzany drut (9)
w temperaturze odksztatcenia 270-340°C znajdujacy sie w zmien-
nej strefie nagrzewania ,d", gdzie jest w tej strefie ,d" poddawany
wstepnemu nagrzewaniu, a rownoczesnie jest przesuwany z pred-
koscig 5-50 mm/s w kierunku podgrzewanego ciggadta (20) nagrza-
nego do temperatury 300-350°C, przy czym podczas przebywania
drutu (9) w tej strefie ,d" nastepuje jednoczesnie rekrystalizacja
materiatu drutu (9), po czym drut (9) nadal poddaje sie zabiegowi
ciggnienia z predkoscig od 5-50 mm/s i odksztatceniu w podgrze-
wanym ciggadle (20) z wydtuzeniem w zakresie 1.17 do 1.27 w tem-
peraturze 250-380°C, a nastepnie po przejsciu drutu (9) przez cigga-
dto (20), drut (9) przesuwny jest do tulejowego uchwytu (6), gdzie
jest poddawany wymuszonemu chfodzeniu za pomoca sprezone-
go powietrza podczas gdy wyprowadzony po tym etapie procesu
ciggnienia odksztatcony drut (9) albo gazu obojetnego nawijany
jest na nieuwidoczniong szpule nawijarki. Ponadto proces ciggnie-
nia prowadzony jest z wylaczeniem utleniania powierzchniowego
ciggnionego drutu (9). Przedmiotem zgtoszenia jest rowniez urza-
dzenie do realizacji procesu ciggnienia cienkich drutéw z niskopla-
stycznych stopdw magnezu.

(8 zastrzezen)
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(51) B22D 27/04(2006.01)
B22C 9/22(2006.01)

(71)  PRZEDSIEBIORSTWO INNNOWACYJNE ODLEWNICTWA
SPECODLEW SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Krakdw

(72) KARWINSKI ALEKSANDER; PACZEK ZBIGNIEW;

PYSZ STANISt AW; DANEK JAN; STUDZINSKI TADEUSZ

(54) Sposdb wymuszonego kierunkowego krzepniecia
odlewoéw w formach piaskowych oraz ksztattowy
element chtodzacy do realizacji sposobu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposob wymuszonego kierun-
kowego krzepniecia odlewéw w formach piaskowych, w ktérych
ptynny materiat odlewany krzepnie i stygnie, polega na zastosowa-
niu w formie elementu (3), oddzielajacego odlew (2) od ksztatto-
wego elementu chtodzacego (4). W elemencie oddzielajacym (3),
poprzez oddziatywanie ksztattowego elementu chtodzacego (4),
nastepuje wymuszenie ukierunkowanej wymiany energii cieplnej
z odlewu (2) w kierunku ksztattowego elementu chtodzacego (4).
Przeptywajace przez komore (5) lub przez kanaty ksztattowego
elementu chtodzacego (4) medium odbiera energie cieplna z od-
lewu (2) i odprowadza te energie na zewnatrz formy piaskowej (1).
Medium, przeptywajace przez wewnetrzng komore (5) lub przez
wewnetrzne kanaty (7), posiada zatozong predkos¢ przeptywu oraz
zatozone cisnienie i temperature. Ksztattowy element chtodza-
cy posiada korpus (6), wewnatrz ktérego znajduje sie komora (4)

przeptywajacego medium lub kanaty. Korzystnie kanaty posiadaja
zmienng $rednice.
(5 zastrzezen)
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A1 (21) 397136  (22) 2011 11 27

(51) B23Q 17/22(2006.01)
GO5B 19/4065 (2006.01)

(71)  POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) CHRZANOWSKI JAROSEAW; WYPYSINSKI RAFAL

(54) Urzadzenie do pozycjonowania i bezposredniego
pomiaru zuzycia narzedzi skrawajacych maszyn
sterowanych numerycznie

(57) Urzadzenie ma korpus (8) z przymocowanym sztywno
zderzakiem (4), przesuwny popychacz (5) ustawiany wraz ze zde-
rzakiem (4) na kierunku najazdu narzedzia (6), oraz czujnik zblize-
niowy (1) do pomiaru przemieszczen liniowych, indukcyjny lub
pojemnosciowy, pofaczony sztywno z korpusem (8). Popychacz (5)
jest pofaczony sztywno z elementem referencyjnym (2) umiesz-
czonym w polu czujnika zblizeniowego (1), ktéry to element refe-
rencyjny (2) stanowi element przestrzenny posiadajacy ksztattowg
powierzchnie referencyjng, wypukta, wklesta lub ptaska.

(6 zastrzezen)
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(51) B23Q 17/22(2006.01)
GO5B 19/18(2006.01)

1) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
2) CHRZANOWSKI JAROSEAW: WYPYSINSKI RAFAL
)

54) Uktad pomiarowo-ruchowy sondy narzedziowej

(57) Uklad sklada sie z czujnika zblizeniowego (3) do pomiaru
przemieszczen liniowych oraz korpusu, do ktdrego jest mocowa-
na gtowica pomiarowa zlozona ze zderzakdéw przesuwnych popy-
chaczy rozmieszczonych na dwdch prostopadtych kierunkach po-
miaru, zgodnych z kierunkiem osi gtéwnych maszyny sterowanej
numerycznie. Korpus skfada sie z bloku (7) potagczonego sztywno
z popychaczami oraz podstawy (2) potaczonej z blokiem (7) za po-
Srednictwem dwaoch par sprezyn plaskich (4, 6) potaczonych most-
kiem (5), przy czym pierwsza para sprezyn ptaskich (4) jest potgczo-
na z podstawa (2), druga para sprezyn ptaskich (6) jest potaczona
z blokiem (7), a obie pary sprezyn ptaskich (4, 6) sa rozmieszczone
w pfaszczyznach wzgledem siebie prostopadtych, a ponadto pod-
stawa (2) jest potaczona sztywno ze zderzakami poprzez sztywng
obudowe, do podstawy (2) jest przytwierdzony czujnik zblizenio-
wy (3), indukcyjny lub pojemnosciowy, zas do bloku (7) jest przyta-
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